
EMT899 - Tecnologia de Deposição de Filmes e Recobrimentos

Propriedades de Superfícies e Interfaces, Métodos de Físicos, Métodos Químicos.
Processos de Obtenção de Filmes e Recobrimentos, Deposição Física de Vapor (PVD),
Deposição Química de Vapor (CVD), Deposição a partir de Soluções Químicas, Filmes
orgânicos moleculares. Métodos de Caracterização e Análise de Filmes e Recobrimentos.
Microscopia Ótica, Eletrônica, Força Atômica, Métodos Espectroscópicos, Testes de
Avaliação de Recobrimentos e Filmes, Aderência, Mapeamento de Espessura, Resistência
a Corrosão e Desgaste. Aplicações de Recobrimentos.
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